自動光學檢測技術於太陽能電池產業之應用

本專輯將針對太陽能電池產業所面臨的挑戰作討論，並就所需的線上AOI技術如表面形貌及內層缺陷檢測、材質膜厚與電性能檢測、及軟硬體加速技術做介紹。

「投影式疊紋干涉的線上檢測方法」，利用三線CCD camera以線掃描方式取得晶片表面扭曲、變型的疊紋干涉圖案得到物體表面之三維形貌。此方法可邊掃邊測，將可滿足晶片在輸送線上的3D全檢需求。
「太陽能晶片缺陷影像處理技術」，將介紹電致發光的影像處理技術，並將其導入自動化製程的線上檢測。
「太陽能電池膜厚量測技術」介紹光譜反射式膜厚量測技術及彩色共焦式膜厚量測技術，此兩技術可廣泛應用於晶片形式及薄膜形式太陽能電池。
「射頻電感耦合技術於太陽光電池電性檢測之應用」，將介紹串併聯阻抗等重要電性參數的線上非接觸量測方法，如射頻電感耦合技術，利用電感感應材料渦電流的變化來量測阻抗，尤其可感測太陽能電池極薄膜層之微弱訊號。
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藉由「太陽能電池檢測設備之運算加速技術」引入CUDA、FPGA等加速技術，將可提升國內AOI設備業者的應用層級，滿足線上的高速高解析度的全檢需求。
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